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能研磨各种材料和报状的光学零件的高速研磨机

最近
,

英国精密研磨公司开发一种能同

时研磨很多各种材料和形状的零件的高速平

面研磨机
。

这种研磨装置
,

与过去的装置不同
,

研

磨零件非固定在夹具上
,

其特点是能把研磨

速度提高 �� �
。

然而
,

零件在研磨过程中易

于检查质量和厚度
。

本机使用 � 个直径小 于 � �� 毫 米 的 磨

盘
,

各个同时能研磨 � �� 个直径�� 毫米的零

件
,

�� � 个直径 �� 毫米的零件和 � 个 直 径

� �� 毫米的零件
。

这种磨盘是用高岭土陶瓷制的
,

被安装

在辆架所固定的位置上
。

对于各辆架
,

各个

磨动盘和随动机构单独设 � 组
,

然而各辘架

成为由马达带动的构造
。

使用时
,

用 � 千瓦硅可控整流器马达
,

通过�� � � 的蜗轮传动装置机构
,

底盘以��

转�分的速度旋转
。

译自
“

光学技术 幼 夕 夕 夕 卜” � ��
,

� �
,

� � �
。

测 角 度 的 激 光 干 涉 仪

为了自准直望远镜的检验
,

必须使用相

应的精确校准仪
。

就自淮直望远 镜 来 说 检

验
,
��  ��除用正切直线外

,

还可使用 一

种以激光为光源的新式干涉仪
。

它具有 �
�
一

� � 激光器
,
两个带有平行反射镜偶的反射

系统和一个电子读数装置
。

激光千涉仪 �图

� � 的光路是由带有平行反射镜偶� �一 ��

和� �一 � � 的反射系统 � 和 � 构成
。

第一组

反射系统被固定在基体上
�
第二组反射系统

能够相对第一组转动
。

为了保持等同距离
,

反射镜胶粘在石英管的端面上
。

端面向管轴

成 ��
。

角倾斜
。

石英管长度为 � 二 �� � � �
。

这样形成的干涉仪光路图有以下特点
�

�
�

如果两组系统的反射镜与激光束的

� � 方向成��
。

角
,

那么分光光束 �在 � 点分

开 � � �  
尸

和� � � 产的光程差恰好等于 �
。

�
�

干涉的分光光束的光程差不涉及第

二组反射镜的平行位移
,

而与第一组发生关

系
。

当第二组系统在任意方向上做平行位移

时
,

差数始终是
�

� 二 �� �
一 � � � � �� � 一 � 尸� � �

�
�

互相干涉的分光光束的空间相倚与

第二系统的旋转角无关
。

第二系统绕任意点

所做的每一次旋转
,

可视为平行位移时的偶

然偏差 �图 � �
。

这点在第二项中已谈到
。

�
�

由零位开始
,

在第二系统绕 � 角转

动
。

干涉分光光束之间会产 生 光 程 差 �图

� �
。

分光光束的第一部分光程是
�

�
� 二 � 尸 � � � �

“
产

�� �

分光光束的第二部分光程是
�

�
� � � � 十 � �

, �� �

由于 � ‘ � � �
,

所以互相干涉的分光

光束差是
�

才
。 “ � 尸 十

“
‘ �
� ‘

, �� �

将三角关系式代入各值后
,

公式 � 得出

下式
�



才
。 二 � � � �

� 一 � �� � �

一
、 � 户

� � � � 一 � �� �

该方程式可求 出第二组对着第一组旋转

时而产生的光程差
。

因为
,

在结构干涉仪中

光束需穿过平面平行的半反射平板
,

所以必

须考虑到两束分光光束的差程差 刀 �
。

万�

产生于与第一系统的半反射平板有关的第二

系统反射平板的旋转中
。

才 � ‘ 儿
“
�斌百

�

侧 � 丹
么 一 � 一 � ��玄。

一

一卫一一 〕
�� �

两束分光束的孟光程差
“ 。
等子“

。
和“ , 的

和
。

第二反射系统相对第一系统绕
�
角转动

产生的差应为
�

刀 � 二 � 〔�
, 一 � 一 � �� ��

� �  � 一 � �� �

� � � �杯万

〔

� 一
�
奥导里份子二

� � ”
‘
一 � �� � � 丫 � ”

‘
一 �

�� �

下面是公式 � � �求出的数值
�
� � � �� � �

,

� � �� � �
, � � � , � � � �

。

对于零位时
,

所求

出的第二反射系统的角偏差�
,

�� ”
则符合于

干涉条纹的间距
。

与条纹位移重合的第二反射系统的旋转

角 �
值和该角有关

,

并计算为
�

� 沙至� �
沙

角为�
�

� � � 少

� 至 � �
,

角为�
�

� � � 夕

在光路图中产生的干涉图经过相位不同

的元件和狭缝光阑后
,

到达光接收器上
。

由

此
,

近似正弦的光信号来到直流电压放大器

上
。

它的输出与一个电压补偿器相接
。

补偿

器将该信号电压与一个正常电压比较
,

并在

电压比较的瞬间在两个补偿器输人端上给出

一个矩形信号
。

对补偿器的滞后值要做适当

选择
,

以保证数值计算系统的函数正确
。

根

据这个方式获得了用可逆计数器记录下来的

两行矩形脉冲
。

旋转角变化 �
,

� ,
就可以满足

一个脉冲
,

测量范围总计 �
产 ,

并受到干涉图

长度延伸的限制
。

它会引起两个千涉条纹系

统间的相位变化
。

上述千涉仪在自准直望远镜的检验时使

用
。

使用激光干涉仪的优点是
�
对于检验反

射多角形
,

可以在工作位置
,

即水平测量平

面上对自准直望远镜进行测量
。

译 自
� � �呈� � 德� � � � � � � � � ��

”

� �  !
�

�
�

� �
�

� � �一 � � �
。

旋 转 平 面 研 削 盘

有限公司三进精密机械所
,

作成 了一种

用三角形研削磨料
,

加工金属
、

光学玻璃等

高速
、

高精度的��� 一� �� 型研削盘
。

本机由于使用了三角形磨料
、

所以防止

了以前用长方形磨料时存在的磨料楔状磨损

问题
。

研削油良好旋转时
,

可使研削性能
、

研削精度大大提高
。

规 格

加工物最大高度 � �� � �

加工物摆动直径 � � � � �

电磁卡盘直径 � �� � �

磨料形状 �角形 � �� 圆弧

磨料钻石外径 � � �小� �

工作台旋转数 � � � � � � �

主轴旋转数 � �� � � � �

自动切入量

光学玻璃 �钻石�� � �
�

�� � � 分

金属 �磨料 � 。� �
�

�� � �分

磨料轴升降快速进

给速度 � �� � � � 分

使用电动机

主轴用 �
�

� � � �� �� � �魂�

工作台用 。
�

�

�� � � 单相��

主轴快速进给用 � �� �


